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1. [bookmark: _Hlk38368737][bookmark: _Hlk38370557]Основные области применения лазерных технологий.
2. Оптические системы для управления поперечным распределением интенсивности.
3. Лазерное микроструктурирование поверхности материалов.
4. Некоторые примеры современных лазерных технологий в фотонике.
5. Обработка прозрачных материалов методом лазерно-индуцированной микроплазмы.
6. Основные области применения лазерных технологий в базовых процессах микроэлектроники.
7. Космические применения лазеров.
8. Типы лазеров.
9. Некоторые характерные примеры применения лазерных технологий в технике.
10. Лазерное разделение конструкционных материалов.
11. Основные области применения лазеров в медицине.
12. Гелий-неоновые лазеры.
13. Особенности воздействия лазерного излучения на твердые среды.
14. Лазеры на парах металла (Си, Аи).
15. Основные физические процессы лазерных технологий.
16. Ионные лазеры.
17. Физические процессы, возникающие на поверхности твердых тел при лазерном нагреве.
18. Молекулярные инфракрасные лазеры.
19. Физика лазерного формирования тонкопленочной топологии.
20. Молекулярные УФ-лазеры
21. Лазерная очистка поверхностей твердых тел от частиц.
22. Лазеры на красителях.
23. Теплофизика лазерного нагревания.
24. Рубиновые лазеры.
25. Основные параметры излучения технологических лазеров.
26. Технологические лазеры и лазерные технологии.
27. Характеристики «качества» излучения технологических лазеров: когерентность, монохроматичность, поляризация. Эксплуатационные характеристики.
28. Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом и альтернативные варианты.
29. Характерные параметры технологических лазеров.
30. 2.Лазеры на стекле.
31. Фокусирующие схемы лазерной обработки.
32. Эрбиевые и гольмиевые лазеры.
33. Сканирующие системы А-типа для лазерной обработки.
34. Перестраиваемые твердотельные лазеры.
35. Проекционные схемы для лазерной обработки.
36. Дисковые и волоконные лазеры с диодной накачкой.
37. Комбинированные оптические методы
38. Полупроводниковые лазеры.
39. Проекционно-сканирующий метод.
40. Конструктивное исполнение диодных лазеров.
41. Назначение систем управления лазерно-оптическим оборудованием. 
42. Теоретические основы лазерной техники. 
43. Оптические резонаторы. 
44. Пороговое условие генерации лазера.
45. Физические основы. 
46. Рубиновый лазер. 
47. Неодимовый стеклянный лазер. 
48. Nd-ИАГ-лазеры. 
49. Мощные твердотельные лазеры. 
50. Миниатюрные твердотельные лазеры. 
51. Свойства излучения твердотельных лазеров.
52. Газовые лазеры в УФ-диапазоне.
53. Газовые лазеры в видимой спектральной области. 
54. Газовые лазеры в инфракрасной области спектра. 
55. Свойства излучения газовых лазеров.
56. Физические основы. 
57. Инжекционный лазер на основе GaAs. 
58. Лазер на основе PbSnTe. 
59. Свойства излучения инжекционного лазера. 
60. Системы накачки и свойства излучения лазеров на красителях.
61. Характеристики оптических материалов. 
62. Гауссов пучок. 
63. Оптическая активность (эффект Фарадея). 
64. Оптические одноосные кристаллические пластинки. 
65. Дифракционная решетка как дискриминатор длин волн.
66. Нелинейная оптика. 
67. Лазерная спектроскопия. 
68. Лазерная фотохимия. 
69. Применение лазеров в биологии и медицине. 
70. Источники света для волоконно-оптических систем связи.
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